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Tenkovrstvové bol ometrické struktary

Praca sa zaobera technol 6gi ou pripravy tenkej vanad-oxi dovej vrstvy /VOx/
pouziternej pri vyvoji mikrobolonmetra pre vlinové dizky infraserveného ziarenia
(8 az 14) um Analyzuje npbznosti vyuzitia materi &l ov a technol ogi ckych postupov
pri navrhu a realizacii mkrobolonetra. S vyuzitim nodernych vedeckych analyz a
pristrojov skuma vl astnosti tenkej odporovej vrstvy na baze VOx v zavislosti na
technol 6gii jej pripravy a tiez ternodynam cké vlastnosti nenbranove;
konstrukci e m krobol onera. Priprava m krobol onmetrov je zal ozend na tenkych
vrstvach s vhodnynmi vl astnostanm . Zvl adnutie pripravy tychto vrstiev je zakl adom
vyroby mi krobol onetra s vysokou responzivitou. Pre zvladnutie technol 6gie
vytvéarania vrstiev bolo potrebné realizovat uni kadtne zariadenia na Katedre
experimental nej fyziky, Fakulty matemati ky fyziky a informatiky Univerzity
Komenského v Bratislave a vyuzi t noderné netédy pre anal yzu chem ckych,
fyzi kal nych a el ektrickych vlastnosti pripravenych vzoriek. Sel ekciou a skdmanim
réznych postupov pripravy vrstiev bola nakoniec vyuzité technol 6gi a
magnet r 6nového naprasovani a, realizovand v uni katnej vakuovej aparatdre cerpanej
t ur borol ekul &rnou punpou. Anal yza vl astnosti ziskanych vzoriek bola vykonana na
noder nych testovacich zariadeni ach techni kou EDX (Energy-Di spersive X-ray

Anal ysi s), AFM (Atomic Force Mcroscope), XRD (X-ray diffraction), SEM
(Scanning El ectron M croscopy), AES (Auger Electron Spectroscopy) atd. Bol
real i zované experinental ne vrstvy s vysokou tepelnou responzivitou pouzitelné
pre detekciu infracerveného ziarenia v oblasti vlnovych dizok (8 —-14) um Bol
zi skané nové poznatky vyuziteIné aj pri priprave inych kysli&nikovych vrstiev v
ranci 3sir i eho vyskumu zanmeraného na pripravu a pouzitie nultifunkenych

det ekt or ov.



